国立大学法人九州大学 中央分析センター
第139回 分析基礎セミナー・機器分析の活用【10】
「分析技術を駆使した問題解決の実際」開催のご案内
下記の日程にて、表記セミナーを開催致しますので、ご案内申し上げます。配布資料の
準備もありますので、事前登録にご協力お願いします。
参加は無料です。申込人数の制限はありません。お気軽にご参加ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------
◆第139回分析基礎セミナー・機器分析の活用【10】
「分析技術を駆使した問題解決の実際」
【日時】　2019/9/26（木）　13:00-17:30
【場所】　九州大学伊都キャンパス・工学部第2講義室（西講義棟2階）
【主催】　九州大学中央分析センター
【共催】　九州大学ナノテクノロジープラットフォーム
【協力】　メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社, 株式会社住化分析センター, 
 株式会社三井化学分析センター, 株式会社東レリサーチセンター
【内容】
13:00-14:00　最新分析技術を駆使した半導体・電子デバイスの分析評価　
メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社第三事業部分析評価技術部　
分析評価センター　　　　向井洋
　
14:00-15:00　有機ELデバイス製造プロセスにおける寿命変動要因の解明　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～分析技術者とデバイス研究者・技術者との融合成果～
　　   　　　　　　　　 株式会社住化分析センター　技術開発センター　グループリーダー　　今西　克也
15:15-16:15　分析設計と解析のための高分子材料科学
　　　　　　　　　　　　　　株式会社三井化学分析センター　営業統括部　営業企画室　　　広瀬　敏行
　　
16:15-17:15　最新分析技術による物理現象の観察とデバイス製造プロセスへのフィードバック
　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社東レリサーチセンター　形態科学第1研究室長　　　　川崎直彦
　 
　九州大学中央分析センター伊都分室・渡辺宛
　　　ＦＡＸ　:　  092-802-2858
　　 ＴＥＬ　 : 　092-802-2857
　　　メールアドレス  : watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp
第139回（2019年９月26日）
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　　　　  欄が足りない場合は適宜追加お願いします。
